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摘要(译)

本发明在使用光取向的IPS方法的液晶显示装置中防止由柱状间隔物引起
的取向膜的刮削。在对置基板上形成的柱状间隔物与TFT基板接触的部
分形成比像素电极高的基座。当在像素电极和底座上施加双层结构的取
向膜时，底座上的取向膜的厚度通过平整效果而降低。当在该状态下施
加光取向时，在底座上的光降解的上取向膜消失，并且保留具有高机械
强度的下取向膜。结果，可以防止取向膜的刮削。
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